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摘要(译)

一种用于基于温度测量非侵入性地测量血糖水平的装置。通过温度测量
方法非侵入性地测量的血糖水平通过血氧饱和度和血流量来校正。光学
传感器在穿透皮肤后检测散射光，反射光和从体表射出的光，从而可以
通过考虑皮肤厚度对血氧饱和度的影响来稳定测量数据。
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